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0 GC Agilent 8890B oferece cromatografia gasosa de alto desempenho através
de EPC avancado, gerenciamento preciso da temperatura do forno e da tecnologia
de fluxo capilar Agilent, que proporciona conexdes confidveis e sem vazamentos
dentro do forno e permite configuragdes flexiveis do sistema com tempo minimo
de desenvolvimento de métodos.

Uma tela sensivel ao toque capacitiva de 7 polegadas atualizada e mais responsiva,
juntamente com uma interface de assisténcia para GC completa, oferece status
em tempo real, configuragao, sinal e acesso remoto para configuragao, solugéao de
problemas, verificagao de vazamentos, manutengao e gerenciamento de métodos
em todos os dispositivos.

Os recursos de sustentabilidade incluem modos programaveis de suspensao
e despertar para reduzir o consumo de recursos, juntamente com calculadoras
de uso de gas e energia que monitoram a eficiéncia no nivel do método.

Conhecidos por sua confiabilidade e longa vida Util, os sistemas GC da Agilent
contam com uma garantia de uso de 10 anos para assegurar um baixo custo de
propriedade.



Recursos do sistema GC

Repetibilidade do tempo de retengao: <0,008% ou
<0,0008 minutos

Repetibilidade da area: DPR <0,5%

— Ainteligéncia integrada monitora de forma auténoma a
integridade do sistema, alerta o usuario sobre possiveis
problemas antes que eles afetem o desempenho
cromatografico e oferece guias passo a passo Uteis
para resolver os problemas.

— Atela sensivel ao toque de 7 polegadas fornece um
relatério visual da configuracdo do sistema, permitindo
atualizar o método ativo, realizar rotinas de manutencéao
e verificar o status do instrumento de GC.

— Ainterface de assisténcia para GC oferece conectividade

remota, permitindo monitorar seu sistema GC inteligente,

verificar os registros do sistema e realizar testes de
diagndstico, tanto dentro quanto fora do laboratério.

— 0s modos de manutencéo e servico, incluindo verificagdes

autébnomas de vazamentos, sédo facilmente acessados
pela tela sensivel ao toque e pela interface do navegador.

— A compensacéo da pressdo atmosférica e temperatura
esta integrada a todos os sistemas, entdo os resultados

nao variam, mesmo quando o ambiente laboratorial variar.

— A amostragem automatica de liquidos é totalmente
integrada ao controle do mainframe e inclui injegoes
sanduiche de até 3 camadas e recursos de preparo de
amostras, como aquecimento, mistura, adigao de padrao
e derivatizacdes.

Suporta simultaneamente
— Dois injetores
— Cinco detectores

- Quatro detectores (com opgao adicional de forno de
valvula externo)

— Suporte para até 10 valvulas

— Seis portas para smart keys de coluna para GC

Dimensodes do instrumento
- Altura: 49 cm (19,2 pol.)

— Largura: 58 cm (22,9 pol.) com injetor EPC e detectores;
68 cm (26,8 pol.) com detector como TCD ou com certas
opcdes de valvulas montadas no lado esquerdo do GC

- Profundidade: 51 cm (20,2 pol.)
— Peso normal: 49 kg (108 Ib)

Servigos de suporte e manutengao

Contadores integrados de manutengao precoce que
permitem a manutengao planejada e ajudam a eliminar
o tempo de inatividade desnecessario.

Eventos ou desligamentos do instrumento exibidos no
display do teclado ou no sistema de dados

Diagndstico remoto
Servigos de verificagdo do desempenho

Software para facil identificagdo de pecgas e localizador
de nimero de pega (software autbnomo; ndo requer
o Agilent CDS)

Sustentabilidade

Os modos de suspensao e despertar programaveis e
ecolégicos reduzem o consumo de energia e gas durante
os periodos de inatividade.

0 acompanhamento do consumo de gas e energia calcula
0 consumo de recursos através de um método analitico.

A inteligéncia integrada monitora de forma auténoma a
integridade do sistema, alerta o usuario sobre possiveis
problemas antes que eles afetem o desempenho
cromatografico e oferece guias passo a passo Uteis para
resolver os problemas.

O maddulo de conservagao de hélio, a economia de gas e
as solugdes alternativas de gas de arraste podem reduzir
drasticamente a quantidade de hélio utilizada (em até
50%), oferecendo flexibilidade e economia de custos.

Tabela 1. Consumo tipico de energia do GC 8890B.

Condicdes de
Consumo tipico CondigGes de operagao suspensédo/inatividade
de energia (kWh) (kwh)

8890B 0,856 0,140




Forno de coluna

— O recurso de iluminagéo do forno, com brilho ajustavel
pelo usuario, ilumina todo o forno, simplificando as
tarefas de manutencao

— Dimensdes do forno de coluna: 28 x 31 x 16 cm

— Acomoda até duas colunas capilares de

105 m x 0,530 mm de DI ou duas colunas
empacotadas de vidro de 10 pés (9 pol. de didmetro da
bobina, 1/4 pol. de DE) ou duas colunas empacotadas
de ago inoxidavel de 20 pés (1/8 pol. de DE)

— Faixa de temperatura operacional apropriada para todas
as colunas e separagdes cromatograficas. Temperatura
ambiente +4 a 450°C

— Com resfriamento criogénico LN,: =80 a 450°C

— Com resfriamento criogénico CO,: =40 a 450°C

— Resolugéo do ponto de ajuste da temperatura: 0,1°C

— Suporta 32 rampas de temperatura do forno com
33 platds. Rampas negativas sao permitidas.

- Tempo maximo de execugdo: 999,99 minutos (16,7 horas)

— Rejeicao do ambiente: <0,01°C por 1°C

— Consulte a Tabela 2 para obter as taxas completas de
rampa e resfriamento do forno

Tabela 2. Taxas tipicas de rampa e resfriamento do forno do GC 8890B.

Faixa de Taxas do forno de | 12Xas de rampa mais rapidas**(°C/min)
temperatura (°C) | 120 V* (°C/min) Canal duplo Canal tnico***

50a70 100 135 135
70a115 65 100 125
115a175 45 80 115
175a300 30 50 85

300 a 450 20 35 65

Resfriamento do forno (min)****

Sem ventoinha

de resfriamento 34 34 2,5
rapido

Com ventoinha

de resfriamento 2,8 2,8 2,0
rapido

* Resultados obtidos com tensdo de linha mantida em 120 V.

** As taxas de rampa rdpidas exigem poténcia >200 volts a >15 amps.
*** Requer acessorio de inser¢éo do forno G2646-60500.
**** Taxas de resfriamento para mainframes GC de 120 V e > 200 V.

Controle pneumatico eletronico (EPC)

— Até oito modulos EPC podem ser instalados, fornecendo
controle de até 19 canais de EPC.

— Compensacao padrao das variagdes da pressao
barométrica e da temperatura ambiente.

— Configuragbes de gas makeup e de arraste selecionaveis
para He, H,, N,, argbnio e metano.

— A pressdo tem controle tipico de +0,001 psi para a faixa
de 0 a 150 psi. Os pontos de ajuste de pressao podem
ser ajustados em incrementos de 0,001 para o intervalo
de 0,000 a 99,999 psi e de 0,01 para o intervalo de
100,00 a 150,00 psi. Consulte a Tabela 3 para obter as
especificagbes do maédulo.

Tabela 3. Especificagdes do modulo EPC.

Médulos do

Médulos de injetores Médulos de fluxo detector

<3 ml/min ou
7% do ponto de
ajuste

<+3% para todos
0s gases

Exatidao <+1% da escala total

<+0,0125 psi (metade da
histerese de pressédo de
0,025)

<+0,2% do ponto
de ajuste

<+0,124% do

Repetibilidade ponto de ajuste

<+0,008 ml/min
(NTP) por°C para | N/A
todos os gases

Coeficiente de
temperatura

<+0,002 psi/°C de desvio
40,005 psi/°C de spa

NTP = 25°C e 1 atmosfera
N/A = n&o aplicavel



Injetores

Injetores compativeis (consulte a Tabela 4 para obter as

especificagoes)

- Split/Splitless (S/SL)

- Injetor multimodal (MMI)

— Vaporizador com temperatura programavel (PTV)

- Injegdo cool on-column programavel (PCOC) por

temperatura

— Porta de injegao purgada para colunas empacotadas

(PPIP)

— injetor para volateis (VI)

Tabela 4. Injetores compativeis.

S/SL

MMI

PCOC

PPIP

PTV

Vi

Colunas compativeis

Adequado para todas
as colunas capilares
(50 a 530 pm de DI)

Adequado para todas
as colunas capilares
(50 a 530 pm de DI)

Adequado para todas
as colunas capilares
(50 a 530 pm de DI)

Colunas capilares
empacotadas de
grande diametro
1/8 pol. e capilares

Adequado para todas
as colunas capilares
(50 a 530 um de DI)

Adequado para todas
as colunas capilares
(50 a 530 pym de DI)

de 0,530 mm
Purga eletronica do septo Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido
Modo de economia de gas Disponivel Disponivel N/A N/A Disponivel Disponivel
0a 600 ml/min N, 0a 600 ml/min N, 0a 600 ml/minN,
0a 1.350 ml/min H 0a 1.350 ml/min H . 0a 1.350 ml/min H
2 2 0a 200 ml/min 2

Configuragéo do fluxo total

ou He
0 a 300 ml/min de
argonio/CH,

ou He
0 a 300 ml/min de
argonio/CH,

He, H,, N,, Ar e Me

0,0 a 200,0 ml/min

ou He
0 a 300 ml/min de
argonio/CH,

100 ml/min He e H,

Split/splitless,
Split/splitless

Split/splitless quente
ou frio,
Grande volume,

Split/splitless quente

Split/splitless

Modo de injecdo Split/splitless pulsado, | Direto Direto ou frio, "
pulsado, A Direto
X Ventilagédo de Grande volume
Direto
solvente,
Direto
~ . . . . Razé&o de split
Razao de split 13.500:1 13.500:1 N/A N/A 13.500:1 de até 100:1
2;01;);)3';5';20 @ Gés de arraste H,
colunas >p0 200 mm ou He, controle de
Intervalo de presséo de diametro 0a 100 psig 0a 100 psig 0a 100 psig 0a 100 psig pressdo de 0,00|a
0.a 150 psig para 100 psig, controle
de fluxode 0,0 a
colunas <0,200 mm 100 mi/min
de didmetro
450°C
LN, (até —~160°C) .
Temperatura de LCO, (até ~70°C) 450°C . 450°C
. R o 2% O controle abaixo da o . o o
funcionamento maxima 400°C Ar (até temperatura } 400°C LN, (até -160°C) 400°C
i biente de +10°C temperatura ambiente LCO, (até ~65°C)
(e faixas de temperatura) ambien até —40°C é opcional 2
com temperatura do
forno <50°C)
Rampas Eie Temperatura N/A 10 3 N/A 3 N/A
programaveis
Taxa de aquecimento N/A 900°C/min N/A N/A 720°C/min N/A

N/A = n&o aplicavel




Detectores

D

etector de ionizagdo de chama (FID)
Responde a maioria dos compostos organicos
Disponivel em duas versodes: capilar e otimizado para

coluna empacotada. Adaptadores de 1/8 pol. e 1/4 pol.
estdo disponiveis.

Nivel minimo detectével

<3,8 fg/ml de lindano

Faixa dinamica linear

>5 x 10 com lindano

Temperatura de
funcionamento maxima

400°C

Taxa de aquisigdo maxima

500 Hz

Configuragdes

O ECD pode ser montado como um terceiro detector
no lado do GC

Tipos de gas makeup
do EPC

Argdnio/5% de metano ou nitrogénio;
0a200 ml/min

Nivel minimo detectéavel <1,0pg C/s
Faixa dindmica linear >107 (+10%)
L afl 1.000 Hz*

Taxa de aquisigdo maxima
Temperatura de

P - 450°C
funcionamento maxima
Detecc¢do de apagamento
de chama e reignigao Padréo
automatica

. ~ O FID pode ser montado como um detector
Configuragdes

adicional no lado esquerdo do GC

Ar: 0 a 800 ml/min
H,: 0 .a 100 ml/min
Gas makeup (N, ou He): 0 a 100 mL/min

Configuragdes vazao

* Acomoda picos com largura minima de 5 ms na meia altura.

Detector de condutividade térmica (TCD)

Detector universal que responde a todos os compostos,
excluindo o gas de arraste.

O design de troca fluidica exclusivo fornece estabilizagao
rapida de desempenho de desvio baixo de ativagao.

A polaridade de sinal pode ser programada para
componentes com condutividade térmica maior do que o
gas de arraste.

Detector de nitrogénio e fésforo (NPD)
Um detector especifico para compostos contendo

nitrogénio ou fosforo

NPD disponivel — Pérola Blos (vidro) oferecendo:

- Vida util mais longa

— Operagao mais estavel durante o tempo de vida

da pérola

Disponivel apenas para colunas capilares, com
adaptadores disponiveis

Nivel minimo detectével

<0,08 pg N/s, <0,01 pg P/s com mistura de
azobenzeno/malation/octadecano

Faixa dinamica linear

>10% N, >10% P com mistura de azobenzeno/malation

Seletividade

25.000a1gN/gC,200.000a1gP/gCcom
mistura de azobenzeno/malation/octadecano

Temperatura de
funcionamento maxima

400°C

Taxa de aquisigdo maxima

Até 1.000 Hz

0O NPD pode ser montado como um terceiro detector

vl mififine Gl 400 pg tridecano/ml usando He como gas de

arraste
Faixa dinamica linear >10° £5%
Temperatura de
P 400°C

funcionamento maxima

O TCD pode ser montado como um detector
adicional na lateral ou como detector auxiliar na
parte superior do GC

Configuragdes

Gas makeup: 0 a 12 ml/min

Configuragdes vazéo Gas de referéncia: 5a 100 ml/min

Detector de captura de elétrons (ECD)

Um detector muito sensivel para compostos eletrofilicos
como compostos organicos halogenados

O design exclusivo de microcélulas minimiza a
contaminagao e otimiza a sensibilidade

Usa emissao B de <15 mCi ®Ni como a fonte de elétrons

Linearizagao de sinal exclusivo Agilent

Configuragdes no lado esquerdo do GC
Ar: 0 a 200 ml/min
Gases EPC H,: 0 a 20 ml/min

Gas makeup: 0 a 100 mL/min

Detector fotométrico de chama (FPD+)

— O FPD+ de comprimento de onda Unico, lider em sua
categoria, ou o detector fotométrico de chama de
comprimento de onda duplo (DFPD) — um detector
sensivel e especifico para compostos contendo enxofre

ou fésforo.

Disponivel nas versées de comprimento de onda Unico

ou duplo.

Nivel minimo detectavel

<45 fg P/s, <2,5 pg S/s com metilparation

Faixa dindamica linear

>10° S, 10* P com metilparation

Seletividade

106 g'S/g C, 106 g P/g C

Temperatura de
funcionamento maxima

400°C

Taxa de aquisicdo méaxima

Até 500 Hz

Configuragdes

O FPD+ pode ser montado como um detector
auxiliar em cima do GC

Gases EPC

Ar: 0 a 200 ml/min
H,: 0 a 250 ml/min
Gas makeup: 0 a 130 mL/min




Detector de quimioluminescéncia de enxofre (SCD)

(Modelo 8355)

— Maior sensibilidade e seletividade para compostos

contendo enxofre

MDL

Tipico <0,5 pg(S)/seg

MDL (SCD/FID em tandem)

Tipico <5,0 pg(S)/seg

Seletividade

>2x 107 (g S/g C?)

Linearidade

>104

Repetibilidade

<2% DPR em 2 horas
<5% DPR em 24 horas

Detector de quimioluminescéncia de nitrogénio (NCD)

(Modelo 8255)

Alta seletividade para compostos contendo nitrogénio

MDL

Tipico <3 pg(N)/seg

MDL (NCD/FID em tandem)

Tipico <30 pg(N)/seg

Seletividade

>2x 107 (g N/g C)

Linearidade

>10*

Repetibilidade

<1,5% DPR em 8 horas

<2% DPR em 18 horas

Observagao: consulte o Guia de detector de
qguimiluminescéncia de enxofre e detector de
quimiluminescéncia de nitrogénio Agilent para obter
informagdes adicionais sobre desempenho e especificagbes
ambientais e fisicas.

Espectrometro de massas

Veja as especificagbes para:

— MSD da série 5977

- GC/MS triplo quadrupolo 7000

— GC/MS triplo quadrupolo da série 7010
- Q-TOF 7250

Outros detectores:

Detectores especializados estao disponiveis por meio dos
parceiros de canal da Agilent, incluindo: detector de emisséo
atdmica, detector fotométrico de chama pulsante (PFPD),
detector de fotoionizagédo (PID), detector de condutividade
eletrolitica (ELCD), detector de halogénios especificos

(XSD), detector de ionizagdo por chama oxigenada (O-FID) e
detector de ionizac&o por descarga pulsante de hélio (PDHID).

Tecnologia de fluxo capilar

A tecnologia de fluxo capilar exclusiva da Agilent fornece
dispositivos com conexdes capilares confidveis e sem
vazamentos dentro do forno para ajudar a analisar amostras

complexas e proporcionar ganhos de produtividade. Recursos
dos dispositivos:

— Moagem quimica fotolitografica para trajetérias de fluxo
com baixo volume morto

— Ligacao por difusé@o para formar uma Unica placa de fluxo
— Perfil "cartdo de crédito" para resposta térmica rapida
— Conexdes soldadas para evitar vazamentos

— Desativacao de todas as superficies internas no caminho
da amostra para inércia

Todos os seguintes dispositivos de fluxo capilar purgados
requerem um canal de um maodulo EPC, PCM ou PSD aucxiliar.
Dispositivos de fluxo capilar purgados, como o Deans Switch,
o Effluent Splitter com purga e o Purged Ultimate Union,
introduzem um fluxo adicional no fluxo de amostra. Para
detectores que operam com vazoes baixas, como o MSD

e 0 TCD, ocorrera alguma diminuigao na sensibilidade.

Deans Switch

Deans Switching fornece seletividade adicional usando
analise de GC bidimensional. Picos de interesse que podem
ser coeluidos em uma coluna séo desviados para uma coluna
separada com uma fase estacionaria diferente. Essa técnica
também pode reduzir os custos de manutengao por meio de
solventes ou componentes problematicos que desviam dos
detectores ou colunas.

Effluent Splitter com purga

Um Effluent Splitter com purga de trés vias envia o efluente
da coluna para trés detectores. Podem ser obtidas mais
informagbes em uma Unica corrida para ajudar a localizar
picos-alvo em matriz desconhecida. Também esta disponivel
uma versao do Effluent Splitter com purga de duas vias.

Backflush

Um Purged Ultimate Union da Agilent ou qualquer um dos
dispositivos de fluxo capilar com purga acima também
fornece a capacidade de backflush. Um PCM ou EPC auxiliar
pode ser usado para backflush, mas um maodulo PSD é
recomendado. Ao reverter o fluxo da coluna imediatamente
apos a eluicao do ultimo composto de interesse,

é possivel eliminar os longos tempos de aquecimento

para contaminantes altamente retidos (ou de alto ponto de
ebuligdo), diminuindo assim os tempos de ciclo e protegendo
a coluna e o detector. Como o backflush ocorre apds os picos
de interesse terem sido eluidos, o método cromatografico
para os picos de interesse ndo precisa mudar. O backflush
esta disponivel quando a coluna esta conectada a um injetor
de interface para volateis, split/splitless, multimodal ou PTV.



O firmware do GC 8890 foi otimizado para operacao de
backflush:

— Exibe fluxos positivos e negativos

— Pressdes de entrada/salda ajustaveis para os limites de
controle dos dispositivos EPC

— O EPC pode ser introduzido em qualquer coluna ou
conexao restritora

— Configuragao de fluxo capilar de até seis
colunas/restritores

O software Assistente de backflush funciona com os
softwares Agilent ChemStation e Agilent MassHunter para
fornecer um procedimento passo a passo para configurar
o hardware e a tubulagao da coluna de backflush.

O cromatograma deve ter trés picos bem separados.
Consulte a brochura de backflush para obter requisitos
adicionais do sistema.

Dispositivos EPC auxiliares

O GC 8890B quatro posigbes para dispositivos EPC auxiliares

localizados na parte traseira do GC. Cada posigdo pode ser

qualquer combinagao de modulo auxiliar de EPC ou controle

pneumatico. Duas das posi¢des também acomodam
detectores.

Observagao: a comunicagdo para um terceiro detector,
como o modulo TCD ou ECD EPC (localizado no lado
esquerdo do GC) cria a interface através de uma
dessas posicoes auxiliares do médulo EPC. Se um
terceiro detector (TCD ou ECD) estiver instalado,

uma dessas posicdes auxiliares sera utilizada. Duas
dessas posicdes também sdo compativeis com um
detector montado na parte superior ou lateral.

Modulo EPC auxiliar
— Trés canais de controle de pressao

— O EPC compensou a variagédo da pressdo atmosférica e

da temperatura quando conectado a uma coluna capilar

definida pelo usuario
— Controle de press&o psig (medidor)
— presséo frontal regulada
— Maximo de trés mdédulos EPC auxiliares por GC
Médulo de controle pneumatico (PCM)
— Dois canais para operagao

— O EPC compensou a variagao da pressao atmosférica e

da temperatura quando conectado a uma coluna capilar

definida pelo usuario

Primeiro canal:

— Controle de presséo ou fluxo

- Controle de pressao psig (medidor)

- presséo frontal regulada

Segundo canal:

— Controle de pressao

- Controle de pressao psig (medidor) e psia (absoluto)
— presséo frontal ou traseira regulada

— 0O PCM pode estar localizado em quaisquer/ambas as
posicoes do EPC do injetor e em quaisquer/ambas as
posigbes auxiliares na parte traseira do GC 8390

— Maximo de quatro PCMs/PSDs por GC

Dispositivo pneumatico de alternancia (PSD)

O EPC compensou a variagao da pressao atmosférica e
da temperatura quando conectado a uma coluna capilar
definida pelo usuario

O PSD é um maédulo pneumatico projetado
especificamente para backflush

Primeiro canal: igual ao PCM,; restritor de sangramento
projetado integrado

Especificagoes adicionais

Injetores e amostradores automaticos

Ainterface do ALS 7693A no 8890B fornece energia
e comunicacao para até dois injetores automaticos
7693A, uma bandeja de amostrador automatico e um
aquecedor/misturador/leitor de cédigo de barras.

Os injetores e a bandeja sdo instalados facilmente
sem a necessidade de alinhamento.

Injetor Agilent PAL no 8890B. Controles de software
especializados disponiveis nas edigbes OpenlLab CDS
ChemStation e EzChrom, MassHunter e MSD Productivity
ChemStation.

Ainterface do ALS 7650A no 8890B fornece energia e
comunicagdes para um injetor automatico 7650. Também
compativel com um 7693A adicional montado no injetor
posterior. Os injetores séo instalados facilmente sem a
necessidade de alinhamento.

Comunicagodes de dados

LAN

Dois canais de saida analdgicos (saidade 1Ve 10V
disponivel) como padréo

Inicio/parada remota



— Controle de tela sensivel ao toque do amostrador — Projetado e fabricado de acordo com um sistema
automatico de liquidos (ALS) da Agilent de qualidade registrado na ISO 9001. Declaragao de

- Entrada decimal com codificacdo bindria para uma conformidade disponivel

vdlvula de selecéo de fluxo Outras especificagdes

— Interface de porta serial para o Remote Advisor - Quatro conexdes internas de 24 volts (até 150 mA)
Condigbes ambientais — Duas conexdes externas de 24 volts (até 150 mA)
— Temperatura operacional ambiente: 15 a 35°C — Dois fechamentos de contato liga/desliga
— Umidade operacional ambiente: 5a 90% (48,250 mA max,)
(sem condensacgéo) — 550 eventos cronometrados via sistema de dados
— Extremos de armazenamento: —40 a 70°C — Suporte para até 10 valvulas:
— Requisitos de energia: — Valvulas 1T a 6,12 VCC e 13 watts em uma caixa de
~ Tens&o de linha: 120/200/220/230/240 volts +10% valvula aquecida
de nominal — valvulas 7 e 8, alimentadas externamente como
- Frequéncia: 50/60 Hz +5% um evento remoto em um fechamento de contato
separado

— Altitude operacional: 4.600 m _
— Valvulas 9 a 10, 24 VCC e 100 mA sem aguecimento,

CertificagOes de seguranga e regulatérias para aplicagdes de vélvulas de baixa poténcia

Esta em conformidade com os seguintes padroes - Zonas aquecidas independentes, ndo incluindo o forno:

de seguranca: Oito (dois injetores, trés detectores e trés auxiliares).

— Associagdo Canadense de Padrées (CSA) O terceiro/quarto detector pode usar qualguer zona
C22.2N.°61010-1 disponivel das zonas do injetor ou auxiliares.

- Laboratorio de Testes Reconhecido Nacionalmente — Temperaturas operacionais maximas para zonas
(NRTL): ANSI/UL 61010-1 auxiliares: 400°C

— Comisséo Eletrotécnica Internacional (IEC): 61010-1, — Seis portas para smart keys de coluna para GC
61010-2-010, 61010-2-081 .

~ EuroNorm (EN): 61010-1 Referéncias

Esta em conformidade com as seguintes regulagdes em 1. A Guide to Interpreting Detector Specifications for Gas

compatibilidade eletromagnética (EMC) e a interferéncia por Chromatography. Agilent Technologies, numero de

radiofrequéncia (RFI): publicagdo 5989-3423EN, 2005.

— CISPR 11/EN 55011: Grupo 1, Classe A 2. The Importance of Area and Retention Time Precision in

— |EC/EN 61326-1 Gas Chromatography. Agilent Technologies, nimero de

publicagcdo 5989-3425EN, 2012.
— AS/NZS CISPR 11

— Este dispositivo ISM estd em conformidade com a norma
canadense ICES-001. Cet appareil ISM est conforme a la
norme NMB-001 du Canada ISM 1-A

www.agilent.com/gc/8890b
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